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В ЗОНЕ ИХ КОНТАКТА
1

Изобретение относится к обработке ме
таллов резанием, в частности, к устройств 
вам, служащим для исследования взаимо
действия режущего инструмента и обрабаты
ваемой детали в процессе резания. 5

Известен резец, режущая пластинка ко
торого выполнена из прозрачного материала, 
например отожженного корунда, с полиро
ванными передней и опорной плоскостями, 
причем на опорную плоскорть нанесено щ
зеркальное покрытие, а крепление осушест^ 
вляется накладным прихватом. Эти резцы 
щэедназначены для работы в йні}^красной 
(невидимой) области спектра и позволяют 
измерять температуру рабочих поверхнос- 15 
тей инструмента посредством оптического 
устройства.

Одиако такая конструкция резца не поэ- 
вопіют измерять величину контактных пло
щадок с изделием в процессе резания, 20

С цепью измерения величины контакт
ной площадки режущей пластинки с издели
ем в іфоцессе резания в предложенном у с т 
ройстве установлен осветитель, направля
ющий луч света на опорную поверхность и 25

от нее в зону контакта, а пластинка в пап 
равпении отраженного от зоны контакта 
луча имеет полное внутреннее отражение 
и устаніжлена гранью, противоположной 
режущей кромке, перпендикулярно лучу зре
ния оптического устройства.

На чертеже схематически изображено 
предложенное устройство.

Режущая пластинка 1 выполігена из отож
женного корунда или другого, прозрачно
го для видимой области спектра, материала 
и закреплена с помощью прихвата 2 в дер
жавке 3. Поверхности 4—8 отполированы, 
а опорная поверхность 5 имеет зеркальное 
покрытие. Зона резания освещается источ
ником 9 света. Микроскоп 10  с сеткой 11 
предназначен для измерения зоны контак
та изделия с инструментом в процессе ра
боты. Лучи источника 9 света, отражаясь 
от зеркальной поверхности 5, попадают 
в зону контакта резца с изделием, вели
чина контактной площадки измеряется 
микроскопом 10  или фотографируется с 
помощью скоростной кинокамеры.


